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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【公開番号】特開2011-210802(P2011-210802A)
【公開日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-042
【出願番号】特願2010-74919(P2010-74919)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月16日(2012.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　上述した加圧充填製造方法は、プレス工法に属するものであり、従来のICP型RIE装置を
用いたドライエッチング法に比較して、設備費が著しく安価で、処理時間も短くて済む。
従って、コストの安価な太陽電池を実現することができる。
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